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enthaltenden Atmosphédre zu dem Quarzglas mit darin chemisch gebundenem Stickstoft verarbeitet. Hiervon ausgehend ist ein
Verfahren anzugeben, mittels dem in Quarzglas eine Stickstoffdotierung mit einem méglichst hohen Anteil an chemisch gebunde-
nem Stickstoff erreichbar ist. Diese Aufgabe wird erfindungsgeméB dadurch gelost, dass als stickstotfhaltiges Reaktionsgas ein
Stickoxid eingesetzt wird, und dass ein SiO,-Basisprodukt eingesetzt wird, das beim HeilSprozess eine Konzentration an Sauer-
stoffmangeldefekten von mindestens 2 x 10" cm™ aufweist, wobei das SiO,-Basisprodukt aus SiO,-Teilchen mit einer mittleren
Teilchengréfe im Bereich von 200 nm bis 300 um besteht (Dso-Wert).
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